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摘要(译)

光电子器件具有透镜，该透镜形成在围绕半导体二极管元件的密封剂的
表面中。对于发射器，透镜减少了内部反射并减少了色散，从而提高了
整体效率。关于探测器，透镜将光子聚焦在探测器的有效区域上，增加
探测器灵敏度，这允许探测器具有减小的尺寸并降低给定应用的成本。
密封剂的透镜部分通常不从密封剂的周围部分突出，从而减小由光电子
器件引起的接触表面压力。这种非突出的镜片在脉搏血氧饱和度传感器
应用中特别有用。有利地，透镜形成有结合到密封剂转移模具中的成型
尖端顶出销，并且透镜形状有助于脱模。
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